
 
 

 

 

Manufacturer:  Applied Materials

Model:  Centura 5200 

Vintage: 

Wafer Size:  200mm (8”) 

Serial Number:  2980 

Process:  RTP ATM or RP 

Configuration:  Widebody loadlocks 

HP robot 

OTF 

Seriplex gas panel, 2 chambers 

Position A: RTP XE+ 

Position B: RTP XE+ 

Position F: SSCD (cooldown) 

Heat Exchanger 

 
 
 
 

 

 

 

AMAT CENTURA 5200 RTP SYSTEM 

     


